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Abstract (en)
[origin: US2023003401A1] A system for humidifying and cooling an air flow and includes a frame, porous evaporation panels mounted on the frame,
water dispersing elements arranged above the panels and a supply system including a control unit configured to supply water to the dispersing
elements. The control unit includes the control elements that can be independently controlled from each other between an evaporation configuration
wherein the water supply flow-rate is equal to a flow-rate of the water that is evaporated through the associated porous evaporation panel, and a
cleaning configuration wherein the water supply flow-rate is greater than a flow-rate of the water that is evaporated through the porous evaporation
panel, so as to create a water flow.

Abstract (fr)
L'invention concerne un système (10) d'humidification et de refroidissement d'un flux d'air comprenant :- un châssis (12),- des panneaux
d'évaporation poreux (14) montés sur le châssis (12),- des organes de dispersion d'eau (18) disposés au-dessus des panneaux,- un dispositif
d'alimentation (22) comprenant une unité de contrôle (24) configurée pour alimenter en eau les organes de dispersion (18).L'unité de contrôle (24)
comprend des organes de commande (57) contrôlables indépendamment les uns des autres entre une configuration d'évaporation dans laquelle le
débit d'alimentation en eau est égal à un débit d'eau évaporée par le panneau d'évaporation poreux (14) associé, et une configuration de nettoyage
dans laquelle le débit d'alimentation en eau est supérieur à un débit d'eau évaporée par le panneau d'évaporation poreux (14) pour générer un
écoulement d'eau.
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